
表面平滑性

に優れるとともに，化学的安定性，可視光や赤外線に対

する透過性，電気抵抗の制御性といった多くの特徴をも

つことから，切削工具，金型，摺動機械部品用の耐摩耗

保護皮膜から，電子機器，光学部品までの幅広い分野で

の利用が期待されている。しかし，膜応力が非常に大き

いことにより皮膜の密着性に起因した耐久性に根本的な

問題を有し，超薄膜で使用される磁気は
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The film properties in DLC（diamond-like carbon）coatings deposited by unbalanced magnetron sputtering







プル以上に対して，各 5回以上のスクラッチテストを実
施した。図中の


